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Zielsetzung: 
 
Unser Forschungsteam beschäftigt sich mit der Techno-
logieentwicklung für die Herstellung und Integration 
funktionaler Mehrschichtsystemen auf starren und fle-
xiblen Substraten.  
Im Rahmen dieser Forschung wird Metalabscheidung 
für Aufbau der Umverdrahtung auf Packagesubstraten 
entwickelt. Dieses Verfahren beinhaltet die physikali-
sche PVD-Abscheidung von einer ganzflächigen Metall-
schicht, die in nachfolgenden Prozessen strukturiert 
wird. Die Beheizung des Substrates verbessert die 
Schichthaftung wird eine Substrataufnahme benötigt. In 
der oberen Abbildung ist die Vakuumkammer der PVD-
Anlage mit der Substrataufnahme (im oberen Bereich) 
gezeigt.  
Ziel dieser Aufgabe ist es, eine Erweiterung der Sub-
strathalterung mit Heizvorrichtung zu konzipieren, ent-
werfen und konstruieren.  
 
Folgende Teilaufgaben sind zu lösen:  
1 Literaturrecherche und Erstellung des Lastenheftes 
2 Variantenvergleich für die Substratbeheizung und Integration der Erweiterung in die 

vorhandene PVD-Kammer 
3 Implementierung der ausgewählten Lösungen in einem Entwurf und einer Konstruktion 

der Substratbeheizung. 
4 Dokumentation der Ergebnisse 
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